M2 IS CPPS Sous parcours Cosmetologie
MCC 2026-2027

Inclus dans :
* MASTER INGENIERIE DE LA SANTE > Conception et Production des Produits de santé

ECTS : 60

M2 IS CPPS Sous parcours Cosmétologie (PAM2PC-300)
Période : Année

Nature : Année
Compensable : Non

Absences justifiées : Note a zéro Absences injustifiées : Note a zéro
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Semestre 3 Master 2 CPPS-C (PAM2PCS3)
Nature : Semestre

Compensable : Non

Absences justifiées : Note a zéro

ECTS: 30
Période : Enseignement premier ou second semestre

Absences injustifiées : Note a zéro

Maquette d'enseignement

SVEENT

Eval?l  Code Nat. Libellé Mut.

ECTSCoef.

Note
seuil
élim.

Régime,

Secondg
chance

Volume
horaire

Evaluation initiale / principale

Libellé / Langue / Type ) Libellé / Langue /
’ Nat. Durée | Pond.
Remarques d'éval. Remarques

X PAM2UETR EORG M2 UE Transversales X

10 10

7

CCT

Gestion de Projet de Produits Santé, Contrdle
X PAM2GPRJ |UE ) ' X
de Gestion et Pilotage de la Performance

CT

CM 18
D 24

CT Projet - Gestion

de projet de Produits

de Santé, Contrdle de
gestion et Pilotage de la
performance

La note de Projet vaut pour 1CT EVP
20% de la note du contréle
terminal global.

Conservation de la note

de Projet pour la seconde
session

CT Ecrit - Gestion de projet
de Produits de Santé,
Contréle de gestion et
Pilotage de la performance
Langue : Frangais

La note d'Ecrit vaut pour
80% de la note du contrdle
terminal global.

CT Oral Rattrapage -
Gestion de projet de
Produits de Santé,
Contréle de gestion et
Pilotage de la performance
Langue : Frangais

1CT EEP  3h00

CcT

EOP

0h40

Management de la qualité, Marketing,
X PAM2MNQM UE o X
management équipe

X PAM2UEPC EORG Master 2 UE Parcours CPPS-C

20 20

CT

CCT

CM 24
D 26

CT Ecrit - Management
de la qualité, Marketing, CT Oral Rattrapage -
Management équipe Management de la qualité,
Langue : Francais 1CT EEP  3h00 Marketing, Management
La note d'Ecrit vaut pour équipe
80% de la note du contrdle Langue : Francais
terminal global.
CT QCM - Management
de la qualité, Marketing,
Management équipe
La note de QCM vaut pour
R 1CT QD 0h00
20% de la note du contréle
terminal global.
Conservation de la note de
QCM en seconde session

CT

EOP

0h40

Developpement de formulation : Maquillage et

X PAM2DEFO UE . .
cosmétiques solides
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C™M 17
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Maquette d'enseignement

Eval?  Code

Nat.

Libellé

.ECTS

Coef.

Note
seuil
élim.

Régime|

Non
comp.

Secondg
chance

Volume
horaire

Evaluation initiale / principale

Libellé / Langue /
REINEICIES

CT - Developpement de
formulation : Maquillage et
cosmétiques solides
Langue : Frangais

1CT

CC - Developpement de
formulation : Maquillage et
cosmétiques solides
Langue : Frangais

2a3
CcC

Nat.

EEP

ETP

Durée

2h00

0h0oo

Evaluation

Note
seuil
élim.

80 7

20

Seconde chance / rattrapage

Libellé / Langue /

Remarq

CT Rattrapage -
Developpement

formulation : Maquillage et

cosmétiques so
Langue : Francali

ues

de
CT EEP
lides

is

Durée

1h00

Note
seuil
élim.

7

X PAMZERIC UE

Evolution de la Réglementation et Innovations
cosmétiques

CCT

C™m 27
™ 8
TP 15

CT - Evolution de la
Réglementation et
Innovations cosmétiques
Langue : Frangais

CC - Evolution de la
Reéglementation et
Innovations cosmétiques

1CT

2a3
CcC

EEP

ETP

2h00

0h0oo
a0h30

80 7

CT Rattrapage -

Evolution

de la Réglementation et

Innovations cos
Langue : Francal

o CT EEP
métiques

is

1h00

7

X PAM2DIPR UE

X PAM2APP1  PRJ

MOV454W3  STAG

Partie Sécurité du Dossier d'Information pour
le Produit

Apprentissage par Probleme CPPS

Stage Facultatif

CCl

CT

c™M 16
™ 34

TD 50

CClI Partie Sécurité du
Dossier d'Information pour
le Produit

Langue : Frangais

3a4
cC

CT Appreciation -
Apprentissage par
Probleme CPPS

La note d'Appréciation vaut
pour 20% de la note du
contrdle terminal global.
CT Rapport -
Apprentissage par
Probléme CPPS

La note du Rapport vaut pour
40% de la note du controle
terminal global.

1CT

1CT

CT Oral - Apprentissage
par Probleme CPPS

La note d'Oral vaut pour
40% de la note du contrdle
terminal global.

1CT

ETP

EVP

MR

MS

0h00

0h30

CT Rattrapage -

Apprentissage par

Probléme CPPS

CT EOP

Langue : Frangais

0h30

7

X |PAM2STFA UE
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Semestre 4 Master 2 CPPS-C (PAM2PCS4)
Nature : Semestre

Compensable : Non

Absences justifiées : Note a zéro

ECTS: 30
Période : Enseignement premier ou second semestre

Absences injustifiées : Note a zéro

Maquette d'enseignement

SVEENT

Eval?l  Code Nat. Libellé

.[ECTS

Coef.

Note
seuil
élim.

Régime,

Secondg
chance

Volume
horaire

Evaluation initiale / principale

Libellé / Langue /
Remarques

Type
d'éval.

Nat. | Durée | Pond.

X PAM2S4PC  EORG Master 2 Semestre 4 Parcours CPPS-C

10

10

CCT

Libellé / Langue /
Remarques

X PAM2STMA UE Stratégie Marketing

CCT

CM
™D

10
10

CT Rattrapage - Stratégie

CT - Stratégie Marketing 1CT PER 50 7

Marketing

2as3 0h15
EOP 50

CC - Stratégie Marketing cc 20h30

CT

EOP

0h30

X PAM2GPRB UE Gestion de Production - Brevet

X PAM2APP2  PRJU Apprentissage par Probleme 2 CPPS

X PAM2STAG STAG Stage en entreprise
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20

20

CT

CT

CT

Cc™M
TD

TD

CM

18
12

50

CT - Gestion de Production
- Brevet
Langue : Frangais

1CT EEP  2h00 7

CT Appréciation -
Apprentissage par
Probleme 2 CPPS

La note d'Appréciation vaut
pour 20% de la note du
controle terminal global.
CT Rapport -
Apprentissage par
Probleme 2 CPPS

La note du Rapport vaut pour
40% de la note du contrdle
terminal global.

CT Oral - Apprentissage
par Probléme 2 CPPS

La note d'Oral vaut pour

1CT EVP 7

1CT MR 7

1CT MS 0h30 7
40% de la note du controle

terminal global.

CT Appréciation - Stage en
entreprise

La note d'Appréciation vaut
pour 20% de la note du
controle terminal global.
Conservation de la note

1CT ETP 0h00

d'appréciation en seconde
session
CT Rapport - Stage en

. 1CT MR
entreprise

M2 IS CPPS Sous parcours Cosmétologie - MCC 2026-2027

CT Rattrapage - Gestion de
Production - Brevet
Langue : Francais

CT Oral Rattrapage
- Apprentissage par
Probléme 2 CPPS

CT Seconde Session -
Stage en entreprise

CT

CT

CT

EEP

EOP

MSR

2h00

0h30

0h40
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Maquette d'enseignement Evaluation

i Evaluation initiale / principale Seconde chance / rattrapage

ote

. . , o, Non Becondd Volume X , Note X ) Note

Eval?| Code Nat. Libellé Mut. ECTSCoef |seuil|Régime k Libellé / Langue / . X Libellé / Langue / ., X
L comp. [chance| horaire . | Durée | Pond. | seuil Durée | seuil
élim. REINEICIES &lim RENEICIES &lim

La note du Rapport vaut pour
40% de la note du contrdle

terminal global.

CT Oral - Stage en

entreprise

La note d'Oral vaut pour 1CT MS 0h30
40% de la note du controle

terminal global.

MOV45JDP  STAG Stage Facultatif
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Légende

Titre des colonnes
Eval?
Nat.
Mut.
Coef.
Note seuil élim.
Non comp.
Pond.
Nature d'enseignement
CM
TD
P
Nature d'ELP
EORG
PRJ
PRJU
STAG
UE
Régime
CCl
CCT
CT
Type d'évaluation pour la session 1 des MCC
cc
CT
Type d'évaluation pour la session 2 des MCC
CT
Nature de I'évaluation pour les MCC
EEP
EOP
ETP
EVP
MR
MS
MSR
PER

QD

08/07/2026 15:27

Indique si I'ELP est évalué
Nature

ELP mutualisé

Coefficient

Note éliminatoire

Non compensable
Pondération

Cours Magistral
Travaux Dirigés
Travaux Pratiques

Elément organisationnel
Projet

Projet UE

Stage

Unité d'enseignement

CCI (Controéle continu intégral)
CCICT (Contrdle continu et contrdle terminal)
CT (Controle terminal)

CC (Contrdle continu)
CT (Contréle terminal)

CT (Contréle terminal)

Epreuve écrite présentielle

Epreuve orale présentielle

Evaluation de travaux pratiques ou de terrain
Evaluation de projet

Mémoire ou Rapport écrit ou Compte-rendu
Soutenance orale

Soutenance orale et écrit (Mémoire, Rapport ou Compte-rendu)

Production a rendre (écrite, audiovisuelle, etc.)
Questionnaire distanciel : Quiz, QCM,...
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